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摘要(译)

本实用新型公开了一种用于微波微创辐射器的探头，包括同轴接头和同
轴软电缆，同轴电缆一端连接到同轴接头，同轴电缆另一端与探头本体
相连，探杆与探头本体相连，在探杆外端设有探锥。本实用新型通过在
探头的探杆部分外套筒聚四氟乙烯套绝热层，不仅能够起到隔热作用，
防止内脏、脏器的烫伤和粘连。此外，本实用新型探头本体直径大小为
5mm，与腹腔镜很好地配合，能够防止漏气。
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